














































专利名称(译) 超声波装置，探头，电子设备以及超声波图像装置
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摘要(译)

超声波装置包括基板和支撑构件。基板具有元件阵列，该元件阵列包括
以阵列形式布置的多个超声换能器元件。支撑构件具有在包括元件阵列
的区域中粘附至基板的表面以及与粘附至基板的表面相反的相对表面，
从粘附至基板的表面至相反表面的距离相对于两个而言不同。元件阵列
中的超声换能器元件中的相邻元件。
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